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(54) System und zugehorige Techniken zur Handhabung aufeinander ausgerichteter Substratpaare
(57) Es wird ein System im industriellen Malstab zum riG. 6
Handhaben prazise aufeinander ausgerichteter und
zentrierter Halbleitersubstrat (zum Beispiel Wafer)-
Paare fiir Substrat-zu-Substrat (zum Beispiel Wafer- 100 G
zu-Wafer)-Ausrichtungs- und Bondungsanwendungen Q . ’ 20
bereitgestellt. Einige Ausfithrungsformen umfassen llo-W ! &
eine Vorrichtung (100) fiir den Transport aufeinander il } i 30
ausgerichteter  Substrate (20, 30), die ein 188" i .
Rahmenelement (110) und eine

Abstandshalteranordnung p aufweist. Die
zentrierten Halbleitersubstratpaare kénnen innerhalb
eines Verarbeitungssystems, das die Vorrichtung
(100) fiir den Transport aufeinander ausgerichteter
Substrate (20, 30) verwendet, optional unter
Robotersteuerung, positioniert werden. Die zentrierten
Halbleitersubstratpaare kénnen ohne Gegenwart der
Vorrichtung (100) fiir den Transport aufeinander
ausgerichteter  Substrate (20, 30) in der
Bondungsvorrichtung miteinander verbondet werden.
Die  Bondungsvorrichtung kann eine zweite
Abstandshalteranordnung umfassen, die in
Abstimmung mit derjenigen fiir die Vorrichtung (100)
fuir den Transport aufeinander ausgerichteter
Substrate (20, 30) arbeitet, um eine
Abstandshalteriibergabe zwischen den Substraten
(20, 30) auszufiihren
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